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PROJEKTY UCHWAL NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPOLKI PLASMA SYSTEM S.A
ZWOLANEGO NA DZIEN 2 PAZDZIERNIKA 2015 ROKU

Uchwata nr 1 (jeden)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki Plasma SYSTEM Spoétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 2 pazdziernika 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczgcego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I
.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spoétki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach
Slgskich na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spétek handlowych wybiera na Przewodniczacego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panig

Il
Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

Uchwata nr 2 (dwa)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki Plasma SYSTEM Spoétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 2 pazdziernika 2015 roku
w sprawie przyjecia porzgdku obrad

I

.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spoétki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach

Slgskich przyjmuje nastepujacy porzadek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybdr Przewodniczacego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidtowosci zwotania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolnosci
do podejmowania uchwat.

4. Przyjecie porzadku obrad.

5. Podjecie uchwaty w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjne;.

6. Przedstawienie informacji na temat uchwaty Rady Nadzorczej Spétki w sprawie wyrazenia opinii
dotyczgcej finansowania nabycia akcji Spotki.

7. Podjecie uchwaty w sprawie utworzenia celowego kapitatu rezerwowego.

8. Podjecie uchwaty w sprawie finansowania przez Spotke nabycia jej akcji (financial assistance).

9. Wolne wnioski.

10. Zamkniecie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Il
Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”
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Uchwata nr 3 (trzy)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki Plasma SYSTEM Spoétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 2 pazdziernika 2015 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

I
.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spotki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach
Slgskich, powotuje dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisje Skrutacyjng
w skiadzie:

W przypadku, gdy bedzie to uzasadnione obecnoscig na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
niewielkiej liczby akcjonariuszy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie moze podja¢ uchwate w sprawie
wyboru Komisji Skrutacyjnej w nastepujgcym brzmieniu:

.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach
Slgskich, postanawia odstgpi¢ od wyboru Komisji Skrutacyjnej powierzajgc liczenie gloséw
Przewodniczgcemu Zgromadzenia.

Il
Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

Uchwata nr 4 (cztery)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki Plasma SYSTEM Spoétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 2 pazdziernika 2015 roku
w sprawie utworzenia kapitatu rezerwowego

I
.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spoétki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach
Slgskich na podstawie art. 345 § 4 w zwigzku z art. 348 § 1 kodeksu spétek handlowych postanawia o
utworzeniu kapitatu rezerwowego w wysokosci 8.000.000,00 zt (stownie: osiem milionéw ziotych)
z przeznaczeniem na finansowanie nabycia akcji Plasma SYSTEM S.A. przez podmiot kontrolowany
przez kluczowych menedzeréw Plasma SYSTEM S.A. (Spétke Menedzerska).

Il
Na utworzenie kapitatu rezerwowego, o ktérym mowa w ust. | zostanie przeznaczona kwota 8.000.000,00
zt (stownie: osiem milionéw ziotych) z zyskéw osiagnietych przez Plasma SYSTEM S.A. Spotke
w poprzednich latach obrotowych znajdujgce sie na kapitale zapasowym.

i
Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”
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Uchwata nr 5 (pie¢)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki Plasma SYSTEM Spoétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 2 pazdziernika 2015 roku
w sprawie finansowania przez Spotke nabycia jej akcji (financial assistance)

I

1. ,Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spotki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach
Slgskich na podstawie art. 345 § 1 i § 5 kodeksu spétek handlowych oraz w oparciu o pisemne
Sprawozdanie Zarzgdu Spéiki stanowigce zatgcznik nr 1 do niniejszej uchwatly, postanawia wyrazi¢
zgode na finansowanie przez Plasma SYSTEM S.A. nabycia nie wigcej niz 60% akcji Spotki
od dotychczasowych jej akcjonariuszy (dalej: ,Akcje Plasma SYSTEM”) przez spétke prawa
handlowego z siedzibg w Polsce kontrolowang przez kluczowych menedzeréw Plasma SYSTEM S.A.
(Spotke Menedzerskg) do tacznej wysokosci nie wyzszej niz 8.000.000,00 zt (stownie: osiem milionéw
ztotych).

2. Finansowanie nabycia Akcji Plasma SYSTEM moze nastgpi¢ w drodze udzielenia przez Spotke
poreczenia diugu zaciggnietego przez Spédtke Menedzerskg w celu sfinansowania nabycia AKcji
Plasma SYSTEM. kaczna kwota finansowania nabycia Akcji Plasma SYSTEM S.A. nie moze
przekroczy¢ wysokosci kapitatu rezerwowego utworzonego w tym celu na mocy uchwaty nr 4
niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Warunki finansowania powinny by¢ zgodne z okreslonymi w pkt. 3 Sprawozdania Zarzadu Spofki
stanowigcego zatgcznik nr 1 do niniejszej uchwaty .

I

Walne Zgromadzenie zobowigzuje i upowaznia Zarzad do podjecia wszelkich czynnosci formalnych

i faktycznych zgodnych z trescig i intencjg niniejszej uchwaty, koniecznych dla zrealizowania celu

okreslonego w pkt. 1 Sprawozdania Zarzadu stanowigcego zatacznik nr 1 do niniejszej uchwaty.

1
Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

Zalgcznik nr 1 do uchwaly nr 5 Nadzwyczajnhego Walnego Zgromadzenia Plasma SYSTEM S.A.
z dnia 2 pazdziernika 2015 roku

Sprawozdanie Zarzadu Plasma SYSTEM S.A. z siedziba w Siemianowicach Slaskich
dotyczace finansowania przez Spétke nabycia jej akcji (financial assistance)
sporzadzone na podstawie art. 345 § 6 ksh

1. Przyczyny lub cel finansowania

Bezposrednig przyczyng finansowania jest inicjatywa kluczowych menedzeréw Spétki Plasma SYSTEM
S.A. zmierzajgca do kapitatowego zaangazowania sie¢ w Spotke, potgczonego z przejeciem nad nig kontroli
dla zagwarantowania Spétce dalszego dynamicznego rozwoju. Grupa kluczowych menedzerow Plasma
SYSTEM S.A. widzi istotny potencjat wzrostu na perspektywicznym rynku inzynierii powierzchni oraz
technologii laserowych i dlatego gotowa jest zaangazowac¢ takze wtasne $rodki dla diugoterminowego
zwigzania sie ze Spotkg. Brak wystarczajgcych wiasnych s$rodkéw finansowych zmusza kluczowych
menedzerow do poszukiwania zewnetrznych zrédet finansowania takiego wykupu. Celem finansowania
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jest umozliwienie nabycia przez kluczowych menedzeréw wiekszosciowego pakietu akcji Spoétki Plasma

SYSTEM S.A. poprzez udzielenie przez Spoétke wsparcia dla lewarowanego wykupu menedzerskiego
(LMBO) i tym samym dtugoterminowe zwigzanie kluczowych menedzeréw ze Spotka.

2. Interes spotki w finansowaniu

Plasma SYSTEM S.A. jest spotkg technologiczng budujgca od prawie 20 lat pozycje lidera na rozwojowym
rynku inzynierii powierzchni i technologii laserowych. Wg niezaleznych prognoz potencjat wzrostu tego
rynku siega 9% rocznie na tle ogélnej prognozy wzrostu gospodarczego na poziomie ok. 4% rocznie.
Pozycja Spoéiki jako lidera wynika przede wszystkim z posiadania wysoko wykwalifikowanej kadry
inzynierskiej o unikalnej wiedzy technologicznej, doskonatej znajomosci rynku i budowanych latami
kontaktach biznesowych. W ciggu ostatnich 5 lat Spétka konsekwentnie inwestowata w rozwdj unikalnych
technologii oraz najnowoczes$niejsze oprzyrzgdowanie, co umozliwito dynamiczny rozwoj oraz uzyskanie
bardzo dobrych wynikéw finansowych. W 2015 roku Spétka zakonczy wieloletni proces realizacji prac
badawczo-rozwojowych oraz inwestycji i bedzie gotowa do wzrostu w kolejnych latach. Uzyskiwana przez
Spoétke w ostatnich latach EBITDA oraz zgromadzony na kapitale rezerwowym niepodzielony zysk netto
z lat poprzednich spowodowatly, ze duze firmy dziatajgce globalnie analizujgc osiggniecia Plasma
SYSTEM S.A. dostrzegajg potencjat polskiego rynku inzynierii powierzchni. Wszystkie wymienione czynniki
powoduja, ze jako realne nalezy oceni¢ zagrozenie probami przejecia kluczowych pracownikéw Spotki
wraz z wiedzg technologiczng i kontaktami biznesowymi, przez duze konkurencyjne podmioty. Podkresli¢
nalezy, ze ze wzgledu na unikalny model biznesu i brak na rynku kadry o pozadanych kompetencjach,
Plasma SYSTEM S.A. jest szczegdlnie wrazliwa na negatywne konsekwencje tego typu dziatan.

Umozliwienie grupie kluczowych menedzeréw Plasma System S.A. objecia wigkszosciowego pakietu akcji
Spétki poprzez transakcje typu LMBO zagwarantuje Spotce pozostanie w niej kluczowych pracownikdw,
ktérzy poprzez zwigzanie kapitatowe uzyskajg dodatkowa, silng motywacje do stymulowania jej rozwoju.

Zarzad podkresla, ze regulacje zawarte w art. 345 k.s.h. dotyczace mozliwosci udzielenia przez spétke
akcyjng wsparcia finansowego w celu nabycia jej akcji, zostaly wprowadzone zgodnie z dyrektywa
nr 2006/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 06.09.2006r. Wyniki badan empirycznych
pokazaty, ze transakcje typu LMBO umozliwiajgce nabywanie akcji spotek przez podmioty nie dysponujace
wprawdzie znacznymi zasobami kapitatowymi, ale profesjonalng wiedzg zwitaszcza specjalistyczng
i rynkowa (jak ma to miejsce w przypadku grupy kluczowych menedzeréw Spotki), przynosza korzystne
efekty ekonomiczne prowadzac do poprawy produktywnosci i efektywnosci dziatalnosci gospodarczej
spotek bedacych przedmiotem wykupdéw lewarowanych. W konsekwencji sprzyja to takze wzrostowi
dynamiki rozwoju i podnoszeniu ogdlnego poziomu innowacyjnosci w gospodarce.

Po zakonczeniu procesu wykupu lewarowanego, akcjonariat Spoétki osiggnie strukture docelowa, gdzie
dominujgcym akcjonariuszem zostanie podmiot w 100% kontrolowany przez kluczowych menedzeréw
Plasma SYSTEM S.A. (Spotka Menedzerska). Zwigzanie kapitatowe kluczowych menedzeréw ze Spétkg i
eliminacja zagrozenia ewentualnego ich przejscia do podmiotéw konkurencyjnych w powigzaniu z
konsekwentnie realizowang strategig rozwoju, pozwoli Spéice na dalsze budowanie wartosci poprzez
umacnianie pozycji lidera rynku w obszarze inzynierii powierzchni i technologii laserowych. Scenariusz taki
jest korzystny zarowno dla Spétki jak i wszystkich jej akcjonariuszy.

3. Warunki finansowania, w tym w zakresie zabezpieczenia interesow spotki
a) Akcje nabedzie spétka prawa handlowego (Spétka Menedzerska) z siedzibg w Polsce, ktérej
udziatowcami bedg kluczowi menedzerowie Plasma SYSTEM S.A.
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b) Zakup akcji Plasma SYSTEM S.A. ma by¢ finansowany czesciowo srodkami wtasnymi grupy
menedzerow a czesciowo diugiem.

c) Wsparcie finansowe udzielone przez Plasma SYSTEM S.A. ma polega¢ na udzieleniu
na warunkach rynkowych poreczenia przez Spotke dlugu zaciagnietego przez Spoétke
Menedzerska.

d) Planowany okres kredytowania to 5 lat.

e) Zabezpieczeniem dtugu bedzie caty majatek Spotki Menedzerskiej w potgczeniu z poddaniem sie
egzekucji w trybie art. 777 k.c.

f)  Wartos¢ poreczenia nie przekroczy wartosci kapitatu rezerwowego utworzonego uchwatg Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy podjetg zgodnie z wymogami art. 345 k.s.h.

g) Kapitat rezerwowy w wysokosci 8.000.000 (osiem milionéw) zt zostanie utworzony z czesci
Srodkéw zgromadzonych na kapitale zapasowym Spétki, pochodzacych z niepodzielonych zyskow
z lat ubiegtych, ktére moga by¢ przeznaczone na wyptate dywidendy.

h) Nie jest planowane wprowadzenie dtugu transakcyjnego do Plasma SYSTEM S.A. np. poprzez
potaczenie spoétek.

i) Co najmniej 50% dtugu zostanie sptacone z dywidendy wyptacanej przez Plasma SYSTEM S.A.

j) Zabezpieczeniem intereséw Plasma SYSTEM S.A. bedzie prawo do przejecia zabezpieczen
poreczanego diugu ustanowionych przez Spétke Menedzerska.

4. Wplyw finansowania na ryzyko w zakresie ptynnosci finansowej i wyptacalnosci spotki

W ocenie Zarzadu Plasma SYSTEM S.A. finansowanie transakcji nabycia pakietu kontrolnego akcji Spofki
realizowane w postaci poreczenia dtugu instytucjom finansowym, ktére udzielg kredytu / pozyczki Spéice
Menedzerskiej, ktdrej udzialowcami bedg kluczowi menedzerowie Plasma SYSTEM S.A.
z przeznaczeniem na zakup akcji Spotki nie wptynie negatywnie na ptynnos¢ finansowg Plasma SYSTEM
S.A. Ponadto, nie bedzie rowniez miatlo negatywnego wptywu na wyptacalnos¢ Plasma SYSTEM S.A.
Powyzsze wynika z faktu, ze Spotka nie bedzie angazowac zadnych Srodkéw pienieznych w operacije
wsparcia finansowego. Ponadio Spoétka posiada dostepne linie kredytowe w wysokosci zapewniajace;
finansowanie jej biezgcej dziatalno$ci z duzym marginesem bezpieczenstwa, a kwota wnioskowanego
finansowania stanowi mniej niz potowe kapitatu rezerwowego mozliwego do utworzenia zgodnie z art. 345
k.s.h. (16.907.451,71zt wg stanu na 30.06.2015r.). Jednoczesnie zdaniem Zarzadu w kolejnych latach
Plasma SYSTEM S.A. powinna uzyskiwa¢ wyniki finansowe umozliwiajace bezproblemowsg realizacje
polityki dywidendowej zapewniajgcej sptate znacznej czesci diugu przez Spotke Menedzerska
z przychodéw z tytutu dywidendy wyptaconej przez Plasma SYSTEM S.A.

5. Cena nabycia lub objecia akcji spotki z uzasadnieniem, ze jest to cena godziwa

Z dostepnych publikacji oraz posiadanych przez Spétke opinii prawnych wynika jednoznacznie, ze
ustalanie ceny godziwej nie jest mozliwe w przypadku planowanej transakcji, gdzie akcje Spétki beda
nabywane od dotychczasowych jej akcjonariuszy. Zasady realizacji nabycia akcji przez Spotke
Menedzerska umozliwig wszystkim akcjonariuszom oferowanie akcji na rébwnych i przejrzystych zasadach.
Planowane jest opublikowanie zaproszenia do sktadania przez akcjonariuszy zainteresowanych zbyciem
akgciji ofert sprzedazy posiadanych przez nich pakietéw.



